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文章摘要：

应用Ｄｅｖａｎａｔｈａｎ－Ｓｔａｃｈｕｒｓｋｉ电化学氢渗透速率的测定
原理和杜元龙的发明专利、研制了一种在加氢反应器上使用的电化学氢探头, 
该探头在循环冷却水温低于３２３Ｋ的温度以下变化时, 其背景电流密度小于
０．６μＡ．ｃｍ＾－２. 温度对稳态氢渗透电流密度有较大的影响, 测量过
程中需要恒定氢探头的温度.
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